Propozycje tematow prac inzynierskich do realizacji w roku akademickim 2015/2016

specjalnosé

Ip Promotor Zaktad temat w jezyku polskim temat w jezyku angielskim EiT/MTR
1 dr hab. inz. Tarostaw Domaradzki | W12/z4 Badania W%ascw'vosm termo.elektrycznych tlenkow Investigation of thermoelectrlc_al properties of semiconducting EiIT/IMTR
potprzewodnikowych oxides
2 dr hab. inz. Jarostaw Domaradzki | W12/Z4 Analiza dziatania systemow sieci telefonii komdorkowej Analysis of cellular network systems EiT/MTR
3 dr hab. inz. Jaroslaw Domaradzki | W12/z4 . Badanie mechanizmoéw przewodnlqwa f:lektrycznego w Investigations of elgctrlcal c_onducFlon mechanisms in thin film EiT/IMTR
cienkowarstwowych strukturach tlenkow potprzewodnikowych semiconducting oxide structures
Uruchomienie stanowiska do badania niezawodnosci dziatania
. . systemow Activation of experimental setup for reliability analysis of system .
4 dr hab. inz. Jarostaw Domaradzki | W12/Z4 W standardzie RFID based on REID standard EiT/MTR
5 dr inz. Wiodzimierz Drzazga W12/72 System kontroli dostgpu — zdalny nadzor i zarzadzanie Access control system - remote monitoring and management EIT
6 prof. dr hab. inz. Jan Dziuban W12/77 Analiza st(?sqwalnos01 druku %D w yvytwafzamu odbudéw Facility study of 3[? prlntl.ng of sp.eC|aI|ty packages for EiT/IMTR
specjalizowanych uktadéw mikrofluidycznych microfluidic devices
7 dr inz. Tomasz Falat W12/Z5 Aplikacja wspomagajaca sterowanie maszyny CNC Application supporting CNC machine control EiT/MTR
8 dr inz. Tomasz Fatat W12/25 Programowalny system analizy parametrow srodowiskowych Programable system for analysis of environment parameters EiT
Ocena mozliwosci wytwarzania $ciezek elektrycznie I . . .
9 prof. dr hab. inz. Jan Felba W12/z5 przewodzacych ptytek obwodéw drukowanych metoda P.O SSIbII.Ity qf manufacturing electrically conductl\{e paths of MTR
. . . . printed circuit boards by Low-pressure Cold Spraying Method
nlsk001snlenloweg0 natrysklwanla na zimno
10 prof. dr hab. inz. Jan Felba W12/75 System pomiaru i akwizycji danych czujnika wilgotnosci Data acquisition system for humidity sensor EiT
1 prof. dr hab. inz. Jan Felba W12/Z5 Wp%yw. dodatku ZyW}cy equsydowej na wytrzymatos¢ Effect of epoxy resin addltlon_ on the r_nechanlcal str_ength of the MTR
mechaniczng potaczen ze spiekanych nanoczastek srebra connection made by sintered silver nanoparticles
Opracowanie metodyki analizy charakterystyk pradowo- Elaborating the methodology of analysis of current-voltage
12 dr inz. Lukasz Gelczuk W12/Z4 | napieciowych diod potprzewodnikowych z niejednorodnosciami characteristics for semiconductor diodes with Schottky barrier EiT
bariery Schottky’ego inhomogeneities
13 dr inz. Fukasz Gelezuk Wi12/24 Oprogramoxyame s'te.ru]a}ce praca automatycznego kompensatora | Software for automatic capachance compensator on the base of EiT
pojemnosci na bazie mikrokontrolera STMSL STMB8L microcontroller
14 dr inz. Lukasz Gelezuk Wi2/24 Stojak do kriostatu azotowego z uk%a_lde,m kompensatora pojemnosci| Stand for liquid nitrogen cryostat with capacitance compensator MTR
na potrzeby pomiaréw DLTS for DLTS measurements
15 | prof. dr hab. inz. Leszek Golonka | W12/Z6 Uktad mikrofalowy LTCC typu 3D Microwave LTCC 3D circuit EiT
16 | prof. dr hab. inz. Leszek Golonka | W12/Z6 Generator plazmy wykonany technika LTCC LTCC plasma generator EiT/MTR
17 | prof. dr hab. inz. Leszek Golonka | W12/Z6 Pomiary temperatury wielowarstwowej struktury LTCC Temperature measurement of multilayer LTCC structure EiT/MTR
18 | prof. dr hab. inz. Leszek Golonka | W12/Z6 Stabilno$¢ wysokonapigciowa ceramik High voltage stability of ceramics. EiT/MTR
19 | prof. dr hab. inz. Teodor Gotszalk | W12/Z3 Manipulator elektromagnetyczny Electromagnetical manipulator EiT/MTR
20 | prof. dr hab. inz. Teodor Gotszalk | W12/Z3 Badania nanostruktur za pomoca nanorobotéw Investigations of nanostructure using nanorobots EiT/MTR
21 | prof. dr hab. in. Teodor Gotszalk | W12/Z3 Uktad MEMS jako czujnik sity-ocena zdolnosci rozdzielczej i | MEMS based force sensor-analysi of measurement sensitivity and EiIT/IMTR

czulosci

resolution




Uktad pomiarowy z izolacjg galwaniczng dla sond termicznych

Measurement setup with galvanic isolation for thermal SThM

22 | prof. dr hab. inz. Teodor Gotszalk | W12/Z3 ] . EiT/MTR
mikroskopu SThM microscopy probes
23 | prof. dr hab. in. Teodor Gotszalk | W12/Z3 Uktad pomiarowy dla uktadow MEMS wzbudzanych Measurement setup for electrc_)mgentlcally actuated MEMS EiIT/IMTR
elektromagnetycznie devices
Przeno$ne urzadzenie do domowej opieki pacjenta: opracowanie . . )
24 | dr hab. inz. Anna Goérecka-Drzazga | W12/Z7 ¢wiczenia laboratoryjnego Portable device for a home patient .Care' development of EiT/MTR
laboratory exercise
25 | dr hab. inz. Anna Gorecka-Drzazga | W12/27 Pomiar prozni i anah_za gazow resztkowych w pompowane;j Vacuum measurement ano! analysis of residual gases in MEMS EiT
mikrokomorze MEMS microchamber
26 dr inz. Grzegorz Jozwiak W12/73 Zaawansowane algorytmy redukgl zak%,ocen w mikroskopii bliskich Advanced noise reductlc_)n algorithms in scanning probe EiT
oddziatywan microscopy
97 dr inz. Grzegorz Jozwiak W12/73 Kontrolka .NET do trOJyvymlarowej Wl.zuallza}cp danych w .NET control for 3D data_wsuallzatlon in scanning probe EiT
mikroskopii bliskich oddziatywan microscopy
28 dr inz. Grzegorz Jozwiak W12/Z3 Mlkroprocesomwy an_al@ator drgg_n mlkrostrukt_ur metoda Microprocessor based \_/lbratlon analyzer by scanning electron MTR
skaningowej mikroskopii elektronowej microscopy method
29 dr inz. Grzegorz Jozwiak W12/Z3 Rekonstrukeja trojwyml%rowego ,kSZtahu powierzchni na 3D surface reconstruction on the basis of SEM images MTR
podstawie obrazéw SEM
30 |prof. dr hab. inz. Danuta Kaczmarek| W12/Z4 Badanie witasciwosci pOWICrzc.lfn? cienkich warstw na bazie metali | Research of surface properties of thin films based on transition EiT
przejsciowych metals
31 |prof. dr hab. inz. Danuta Kaczmarek| W12/Z4 Badanie odporn_osm_na Scieranie poIW}ok c1enl_<owarstwowych na | Investigation c_)f scratch r_esmjtance of thm-_fllm co_atmgs based on EiT
bazie mieszaniny tlenkow tytanu i hafnu mixtures of titanium and hafnium oxides
32 |prof. dr hab. inz. Danuta Kaczmarek| W12/Z4 Badanie witasciwosci antysta_tycznych gradientowych cienkich Investigation of antistatic propertles_ of_gradlent thin films based EiT
warstw na bazie dwutlenku tytanu on titanium dioxide
33 |prof. dr hab. inz. Danuta Kaczmarek| W12/Z4 Badanie w%as01_wosc1_pow1erz<’:hm c1enk_10h warstw na bazie Studies of surface pro_pert_les of Fhln fllms based on hafnium and EiT
mieszaniny tlenkow hafnu i tytanu titanium mixed oxides
34 dr inz. Czestaw Kirczuk W12/z2 Symulacja indukcyjnosci nieuziemionej Simulation of floating inductance: EiT
35 dr inz Pawel Knapkiewicz W12/77 Badanie sity faczenia bondingu an0d9wego szkto-szklo przez Bond strength investigation of gIaSS.-tO-glaSS anodic bonding MTR
warstwe p-Si through p-Si
6 dr inz. Pawel Knapkiewicz W12/77 Opracowanie przetwornika ?ktywnosm oddechowej z czestoscia | Development of the respiratory activity sensor with measurement MTR
pomiaru ~200 Hz frequency of 200 Hz
.. . Opracowanie uktadu elektronicznego i komunikacji Bluetooth dla | Development of the electronics and Bluetooth communication for
37 dr inZ. Pawet Knapkiewicz WI12/Z7 przetwornika ci$nienia MPXV5004 pressure transducer MPX\V/5004 MTR
38 mer inz. Daniel Kopiec W12/73 Sele.ktywny uktad do pomiaru sygnatow okresowo.zmlennych Selective measurement system of p.er|0d|.c signals implemented in EiT
implementowany w strukturze programowalnej FPGA a programmable logic device FPGA
39 mgr inz. Daniel Kopiec W12/73 Badanie wiasciwosci wysokoroz.dmelczych przetwornikow FPGA-based system for high resoliutlon analog-to-digital EiT
analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA converters testing
40 mer inz. Daniel Kopiec W12/73 Generator sygnatow arbitralnych 1mp1ementowany w strukturze | Arbitrary signal generator |mplemented in a programmable logic EiT
programowalnej FPGA device FPGA
41 mer inz. Daniel Kopiec W12/73 Ukiaq programoxyalny FPGA do impulsowego zasilania Str.uk'[ur FPGA-based pulsed power supply for mlqomechamcal structure EiT
mikromechanicznych wzbudzanych magnetoelektrycznie actuated magnetoelectrically
42 | dr hab. inz. Ryszard Korbutowicz | Wi12/Z1 Poréwnanie suchego i mokrego utleniania termicznego zwiazkow Comparison of dry and wet thermal oxidation of AllIBV EiT

poiprzewodnikowych AIIIBV

semiconductor compounds




The thermal oxides of the gallium and aluminum nitrides

43 | drhab. inz. Ryszard Korbutowicz | W12/Z1 Parametry tlenkow termicznych azotkéw galu i glinu parameters EiT

44 | drhab. inz. Ryszard Korbutowicz | W12/Z1 System kontroli przebywania os6b w budynkach M4 i M11 The persons presence system in M4 and M11 buildings EiT/MTR
45 dr inz. Michat Krysztof W12/Z7 Inteligentny dom Inteligent house EiT/MTR
46 dr inz. Michat Krysztof W12/Z7 Interfejs graficzny i baza danych stacji meteorlogicznej Graphic interface and database for meteorological station EiT/MTR
47 dr inz. Michat Krysztof W12/z7 Stanowisko do pomiaru parametrow wiazek elektronowych Device for measuring of electron beam parameters EiT/MTR
48 dr inz. Wojciech Kubicki W12/z7 Parametryzacja warunkow Bﬁi(:)%vv\c;/ck; morkowej w laboratoriach Parametrization of cell culture conditions in lab-chips EiT/MTR
49 dr inz. Wojciech Kubicki W12/Z7 Mikrochipy do filtracji komérek Microchips for cell filtration EiT/MTR
50 dr inz. Wojciech Kubicki W12/z7 Mikromieszalnik elektrohydrodynamiczny Electrohydrodynamic micromixer EiT/MTR
51 dr inz. Wojciech Kubicki W12/Z7 Mikrozawor w szklanym chipie m|!<r9fIU|dycznym - studium Study of microvalve for glass microfluidic chip EiT/MTR

wykonalnos$ci
52 dr inz. Wojciech Kubicki W12/Z7 Optymalizacja zelow do elektroforezy mikrochipowe;j Optimization of gels for microchip electrophoresis EiT/MTR
53 dr inz. Wojciech Kubicki W12/Z7 | Techniki wytwarzania otworéw w chipach szklanych - przeglad Techniques of via-holes fabrication in glass chips - review EiT/MTR
54 dr hab. inz. Karol Malecha W12/Z6 Integracja ele?mentow mikrofalowych w modutach Integration of microwave components in LTCC microfluidic EiT/MTR
mikroprzeptywowych LTCC modules
55 dr hab. inz. Karol Malecha W12/Z6 | Ceramiczny modut mikroprzeptywowy do oznaczania mocznika Ceramic microfluidic module for urea determintaion EiT/MTR
56 dr hab. inz. Karol Malecha W12/Z6 Mikroprocesorowy uklacri stabilllzaql temperatury do ceramicznych Microprocessor base.d ter.nperatyr.e stabilization system for EiT/IMTR
modutéw mikroprzeptywowych ceramic microfluidic modules
57 dr inz. Janusz Markowski W12/z2 Rozpylanie magnetronowe Zn Magnetron sputtering of Zn EiT/MTR
58 dr inz. Janusz Markowski W12/72 Akustyczny, stereofoniczny wzmacniacz lampowy Acoustic stereo tube amplifier. EiT/MTR
59 dr inz. Przemystaw Matkowski W12/z5 Projekt zautomatyzowanego dozownika ptynow Design of automated fluid dispenser EiT/MTR
60 dr inz. Bogdan Paszkiewicz W12/71 Schematy rownowazne tranzystorow mikrofalowych HEMT Equivalent circuits of HEMT microwave transistors EiT/MTR
61 dr inz. Bogdan Paszkiewicz W12/Z1 Procesy relaksacyjne w Struﬁlg:;?_ epitaksjalnych AlGaN/GaN Relaxation processes in epitaxial AlGaN / GaN HEMT structures | EIiT/MTR
prof. dr hab. inz. Regina Wplyw metody wywotywania na uzysk struktur w procesie Influence of the development method on the yield of structures in .
62 L W12/71 - . - EiT/MTR
Paszkiewicz litografii the process of lithography
63 prof. d;ak;aztzi;\rllvziéfegma W12/Z1 Glgbokie poziomy energetyczne \Iilv strukturach epitaksjalnych AIlI- Deep energy levels in the structure of epitaxial Alll-N EiT/MTR
64 dr hab. inz. Sergiusz Patela W12/76 Przeglad i analiza nowych s.w1at10w0d.0w \quomodowych Review and analysis of new multimode fibers for use in high- EiT/IMTR
przeznaczonych do stosowania w szybkich sieciach lokalnych speed local area networks

65 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 | Miernik tadunku do pomiaru prostego efektu piezoelektrycznego Electrometer for direct piezoelectric effect measurement EiT/MTR
66 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 | Automatyczne urzadzenie do pokrywania metoda zanurzeniowa Automatic dip - coating device MTR

67 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 Ferrotester do pomiaréw p 6;11];15]‘[(?261:12}/ materiatéw magnetycznie Ferrotester for soft ferrites hysteresis loop measurements EiT/MTR
68 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 Op rogramowanie graficznego !nterfej su uzytkownika Graphical user interface for versatile temperature controller EiT/MTR

uniwersalnego sterownika temperatury
69 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 Uniwersalny przetwornik prad - napiecie Versatile current to voltage converter EiT/MTR




Zestaw pomocy dydaktycznych do wyktadu kursu Podstawy

Set of teaching aids for the Introduction to Digital and

70 dr inz. Tomasz Piasecki W12/Z3 L L . . EiT/MTR
Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej Microprocessor Systems course lecture
Badania procesu nanoszenia warstw tlenkdw niklu otrzymywanych |  Investigation of the deposition process of nickel oxides films
71 dr hab. inz. Witold Posadowski W12/Z2 | metoda impulsowego rozpylania za pomoca magnetronu kotowego | obtained by pulsed sputtering using circular magnetron WMK- EiT
WMK-100 100
Badania procesu nanoszenia cienkich warstw tlenkéw tytanu Investigation of the deposition process of titanium oxides films
72 dr hab. inz. Witold Posadowski W12/22 otrzymywanych metoda impulsowego rozpylania za pomoca obtained by pulsed sputtering using rectangular magnetron WMP- EiT
magnetronu prostokatnego WMP-100%x250 100%250
R . Eksperymentalny system rozpylajacy na bazie magnetronu WMK i [ Experimental sputtering system based on the circular magnetron .
7 hab. inz. Id P k W12/Z2 . . ; - - EIT
3 dr hab. in. Witold Posadowski / tréjelektrodowego uktadu rozpylajacego TUR (WMK) and the triode sputter deposition (TUR) device
74 dr inz. Damian Pucicki Wi12/Z1 Analiza er]fywu meje?dnorodnosm na W%as.mwosm elektryczne Analysis of the_ mfluenec_e of mhomoge_nelfues on the electrical EiT
potprzewodnikowych struktur periodycznych. properties of semiconductor periodic structures.
75 dr inz. Damian Pucicki Wi12/Z1 Analiza \'Vp]fywu mej.ednorodnosm na w%a}sc1wosc1 optyczne Analysis of th_e mfluene_ce of mhomog_ene_ltles on the optical EiT
potprzewodnikowych struktur periodycznych. properties of semiconductor periodic structures.
76 dr inz. Damian Pucicki Wi12/Z1 Stanowisko do pomlarow krzywych, fqtometrycznych oraz The setup for measuring t_he photometric curves and total MTR
catkowitego strumienia $wietlnego. luminous flux
77 dr inz. Jacek Radojewski W12/Z3 Precyzyjne ogniskowanie wiagzki $wiatla laserowego Precise focusing system for laser beam EiT/MTR
78 dr inz. Jacek Radojewski W12/73 Trawienie ostrzy wolframowych Etching of tungsten tips EiT/MTR
79 dr inz. Damian Radziewicz W12/71 Stanowisko do pomiaréw efektu Hall'a materiatlow AIIIBV Hall efect measurement system for AllIBV materials EiT
80 dr inz. Damian Radziewicz W12/Z1 Projekt zinegrowanego ,Sysu?mu be.ZpleczenStwa neutralizatora Complex safety system for harmful gases neutralizer EiT
gazow niebezpiecznych
81 drinz. Anna Sankowska W12/73 Uktady optyczne fio obser\ivaql i pomiaréw struktur Optical systems fqr obsgrvatlon and measurement low- EiT
niskowymiarowych dimensional structures
82 dr inz. Anna Sankowska W12/73 Model czujnika przemieszczen przez ruch przestony Displacement monitoring sensor with movable diaphragm EiT
83 dr inz. Tarostaw Serafificzuk W12/Z3 Me?tody wyzngczama grubosci warst\.zv mskowyn?arowych strulftl.lr l_\/letho_ds for det_ermlnlng the thickness qf the Iayers_ of |O\{V- EiIT/IMTR
potprzewodnikowych z wkorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej dimensional semiconductor structures using X-ray diffraction
84 dr inz. Jarostaw Serafinczuk W12/Z3 Metodyka eksfoliacji dihalogenkow metali przejsciowych Exfoliation methodology of transition metal dichalogenides EiT/MTR
85 dr inz. Tarostaw Serafificzuk W12/73 Metodyka padan Strul?turalnychrl pow1ergchn1 .lfr}./sztalow Struct.ural a_nd surface.lpvestlgatlor.] methodqlogy of the two- EiT/IMTR
dwuwymiarowych dihalogenkdéw metali przejsciowych dimensional transition metal dichalogenides crystals
86 dr inz. Adam Szyszka W12/71 Uktad regulacji temperatury stolika mikroskopu AFM Temperature regulator for AFM probe holder EiT/MTR
87 dr inz. Adam Szyszka Wi12/Z1 Badanie pOVYlerZChl.n wa.rstw [.)o%ptrz.ewodmkowyf:h. metoda Semiconductor surface analysis using roughness area dependence EiIT/IMTR
powierzchniowej zaleznosci chropowatosci method
. - Charakteryzacja elektryczna domieszkowanych krzemem warstw Electrical characterization of silicon doped InGaAs epilayers .
88 drinZ. Beata Sciana Wi2/z1 InGaAs osadzanych metodg LP-MOVPE grown by LP-MOVPE BT
89 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/26 Wplyw wilgotno$ci na odpowiedz czujnika chloru The effect of humidity on the response of chlorine sensor EiT/MTR
90 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/Z6 Charakteryzacja pa-rametrow elektrycznych pollmerowych past Characterization of the elect.rlcal parame.ters of polymeric pastes EiT/IMTR
domieszkowanych nanoczastkami doped with nanoparticles
o1 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/Z6 Wplyw domieszkowania nanoczastkami srebra warstwy gazoczulej [ The effect of doping active layer with silver nanoparticles on the EiT/MTR

na odpowiedZ czujnika chloru

response of chlorine sensor




Wplyw domieszkowania nanoczastkami ztota warstwy gazoczulej

The effect of doping active layer with gold nanoparticles on the

92 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/26 e .. . EiT/MTR
na odpowiedZ czujnika chloru response of chlorine sensor
93 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/Z6 Wplyw naprezenia rozciagaj acego na parametry elektryczne The influence of the tensile stress on the glectrlcal parameters of EiIT/IMTR
kompozytu polimerowego the polymer composite
94 dr hab. inz. Helena Teterycz W12/Z6 Wplyw temperatury na przewodno$¢ nanokompozytu polimer- The effect of tempera_tu re on the condu_ctlvny of the polymer- EiIT/IMTR
srebro silver nanocomposite
95 dr inz. Krzysztof Urbanski W12/25 Projekt wyswietlacza przestrzennego typu LED Globe Design of a 3D LED Globe display EiT
96 dr inz. Krzysztof Urbanski W12/25 Konfigurowalny modut sterujacy drukarka 3D Configurable Controller for 3D Printer EIT
97 dr inz. Krzysztof Urbanski W12/25 Projekt otwartego systemu IoT do zastosowan domowych Open loT system for home applications EiT
98 dr hab. inz. Rafat Walczak W12/77 Uktad elektr(.)mczn}f i oprogramowanie do sterowania Electronic circuit and software for driving of MEMS-type EiT
mikrozwieciadtami typu MEMS micromorror
99 dr hab. inz. Rafat Walczak W12/z7 Mikrozawor wytworzony technika strumieniowego druku 3D Microvalve fabricated by inkjet 3D printing MTR
. ki ik h i i ieni . L . A -
100 dr hab. inz. Rafat Walczak W12/Z7 Uklad mikromec atromczny(\jzs;ztkwu ogéony techniky strumieniowego Micromechatronic circuit fabricated by inkjet 3D printing MTR
101 dr hab. inz. Rafal Walezak W12/27 Uktad optoelekt_romc_zny do analizy ru_chu mikroobjektéw Optoelektctronic circuit fo a_nalyze of blologlcal microobjects EiT
biologicznych w lab-chipach movement in labs-on-a-chip
102 drinz. Artur Wiatrowski W12/22 Modyfikacja elektronicznych uk}e_ldow sterujqcygh proézniomierza Modification of PW-12 vacuum meter electronics circuitry to EiIT/IMTR
PW-12 w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego extend the range of measurements
103 drinz. Artur Wiatrowski W12/22 Opracowanie prog.ramow dlg mlkrokontrolerow.AVR do Design of set of programs for A\_/R microcontrollers embeo_lded inl i IMTR
akcelerometrycznego pilota sterujacego ruchem mobilnego robota. the accelerometer-based mobile robot control system using.
104 drinz. Artur Wiatrowski W12/72 Opracowanie programu dla mlkrf)kontrrc.)le.:ra A.VR do uktadu Developm_ent of the prograrry for the AVR microcontroller EiT/MTR
automatycznej zmiany zakresOw prozniomierza PW-12 embedded in auto ranging unit of the PW-12 vacuum meter.
105 drinz. Artur Wiatrowski W12/22 Opracowanie stergwanego mlkrokontrplerem’zi\\.]R uktadu Design of AVR microcontroller controlled electronics circuits for EiIT/IMTR
kontrolno-pomiarowego do stanowiska prézniowego vacuum system control
106 drinz. Artur Wiatrowski W12/22 Qpracowame steroyvanego mlkrokontroler.em AVR ukfadu Design of AVR microcontroller Fontrolled electronics circuits for EiIT/IMTR
sterujacego procesem impulsowego rozpylania magnetronowego. magnetron sputtering process control
107 drinz. Artur Wiatrowski W12/22 Opragowame s.terowanego’rTnl.(rok.ontrolerem AVR ukfadu Design of AVR microcontroller controlled electronics circuits for EiIT/IMTR
zasilajaco-pomiarowego prozniomierza termoelektrycznego. the thermocouple vacuum gauge.
Wykonanie sterowanego mikrokontrolerem ukladu do Design of a microcontroller controlled auto-range unit for
108 dr inz. Artur Wiatrowski W12/z2 automatycznej zmiany zakresu pomiarowego prozniomierza g L g EiT/MTR
S : ionization vacuum gauge.
jonizacyjnego.
109 dr inz. Damian Wojcieszak Wi2/24 Badanie wiasciwos$ci fojro-elektrokatalltycznych nanoczastek na | Investigation of photo-electrogata!ytlc p_ropertles of nanoparticles EiIT/IMTR
bazie dwutlenku tytanu based on titanium dioxide
110 dr inz. Damian Wojcieszak Wi2/24 Badanie odpornosci na scieranie pox.xf}c?k cienkowarstwowych na | Studies of the scratch re5|st§n_ce of thin-film coatings based on EiIT/IMTR
bazie metali przejSciowych transition metals
111 dr inz. Damian Wojcieszak Wi2/24 Badanie zwilzalnosci pow1er_zchm cienkich warstw na podtozach | Research on wettability of the surface of thin films on polymer EiIT/IMTR
polimerowych substrates
112 dr inz. Damian Wojcieszak Wi2/24 Opracowanie sposobu modyfikacji podtozy polimerowych z Elaboration of the method of modification of polymer substrates EiIT/IMTR

metalicznymi powltokami cienkowarstwowymi

with metallic thin-film coatings




113 dr inz. Mateusz Wosko W12/Z1 | Optoelektroniczno- mechatroniczny system wyposazenia roweru Opto-mechatronic system of bicycle equipment MTR
114 dr inz. Mateusz Wosko W12/Z1 | Oprogramowanie do akwizycji danych systemu pirometrycznego Software for data acquisition of pyrometry system MTR
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